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MiMaQua

Mikrostrukturierung gekriimmter Oberflachen: Neuartiges Ferti-
gungsverfahren fir funktionsintegrierte mikro- und makrooptische
Komponenten aus Quarzglas fiir holografische HUD-Systeme

Die Kombination aus volumen- und oberflachen-
strukturierten Mikrooptiken mit makrooptischen
Formen bietet ein sehr hohes Potenzial um gegen-
wartig bestehende Beschrdankungen in der Steige-
rung der optischen Performance und VergroRerung
des Funktionsumfangs bei gleichzeitiger Verringe-
rung des verfligbaren Bauraumes aufzulésen und
optische Systeme mit hochster Leistungsfahigkeit
und deutlich héherem Integrationsgrad unter-
schiedlicher optischer Funktionen zur Verfligung
stellen zu kdnnen. Einen essentiellen Erfolgsfaktor
stellt dabei das verwendete optische Material dar.
Um diese kombinierten Ansatze einem breiten
Anwendungsspektrum zuganglich zu machen ist

es notwendig, neben der Erarbeitung der System-
konzepte, die entsprechenden Fertigungsverfahren
und -methoden fiir die industrielle Produktion zur
Verfligung zu stellen. Das Verbundvorhaben ,,MiMa-
Qua“ setzt genau hier mit dem Ziel an, Fertigungs-
verfahren zu erarbeiten und zu etablieren, welche
die Kombination maRgeschneiderter volumen- und
oberflachenstrukturierter Mikrooptiken mit ma-
krooptischen Formen in Quarzglas erlaubt. Eine
Anwendung dieser Optiken sind leistungsstarke
Head-Up-Displays. Im Vorhaben wird daher ein
Displaydemonstrator bestehend aus einem Bild-
geber mit optischen Quarzglaskomponenten und
einer holographischen Einspiegelung der virtuellen
Bildinformation entwickelt. Dabei stellt die Erarbei-
tung der benotigten Fertigungsverfahren und deren
Integration zu einer vollstandigen Prozesskette

ein wesentliches Entwicklungsziel dar. Der neue
Technologieansatz basiert auf der Kombination von
volumen- und oberflachenstrukturierten Mikroopti-
ken sowie makrooptischen Formen zur Realisierung
der benotigten komplexen Optikkomponenten flr
die Beleuchtung, spektrale Filterung und Projektion.
Eine kompakte Integration dieser Funktionalitdten
wird durch die Kombination von Lithographie und
Trockenatzprozessen ermoglicht.
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